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この文書は守秘対象で公開されません。産業利用開発チーム(当チーム)との相談目的にのみ使用します。
記入欄を適宜広げてご記入ください。
１.　ご相談者


後ほど、当チームよりメール or お電話にてご返事申し上げます。
	氏名：　
社名・所属：　

住所：　

電話・E-Mail：　


２.　ご相談内容


お問い合わせ下さった背景・経緯も簡単にご紹介下さい。
	相談内容・質問事項等：
背景・経緯：　参考になるHome Page や文献等がございましたら、ご紹介下さい。
· 施設見学希望　（見学したい施設：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
· ご来所頂き、打合せを希望



３.　施設利用を検討中の場合
既に具体的な案をお持ちでしたら、分かる範囲でご記入ください。

□　利用予定無し　（4. へ）

□　利用検討中
	ビーム：　  □重イオンビーム　　    □RIビーム　 □わからない
（ご指定があれば、核種：　　　エネルギー：　　　ビーム強度：　　　　）
利用区分：　□トライアル利用から　
□有償利用　　（( 半導体試験は有償利用です）
□わからない
利用日数：　（　　　日間） or （　　　時間）　　　□わからない
施設利用の目的：　当施設を利用される目的、当施設の必要性など。



４.　その他


特記事項・ご要望等があればご記入ください。
	


ご記入ありがとうございました。

理研仁科加速器科学研究センター　産業利用開発チーム( sisetu-kyoyo@ribf.riken.jp )までお送りください。 
